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(67) Verfahren und Behiilter zur Aufzucht von Champignons auf der Grundlage eines kompostierten, beliifteten
Substrates. Die Aufgabe besteht darin, ein Aufzuchtsverfahren zu schaffen, 1 it dem alle bekannten, notwendigen
Kulturphasen wie Kompostieren, Pasteurisieren, Konditionieren, Beimpfen des Substrates mit Pilzbrut, Auftragen der
Deckerdeschicht und Ernte in einem Behilter ohne zusétzliche Zufuhr von Dampf oder Warme bei Erreichung
iiblicher in GroBproduktion anfallender Ertragsmengen bezogen auf die eingesetzte Substratmenge vorgenommen
werden kdnnen. Dies wird erfindungsgema® dadurch erreicht, daR zwischen dem Kompostieren und Pusteurisieren
dem Substrat etwa 1 Gewichtsprozent eiwuiBarme Kohlehydrate, z. B. in Form von pflanzlichem Altél, Fischil oder
Zucker, gleichmiRig zugesetzi wird, beim Pasteurisieren des Subst:ates gleichzeitig die Deckerde im Behilter unter
Einhaltung eines Zwischearaumes zwischen dem Substrat und der Deckerde pasteurisiert wird, zum Zeitpunkt des
Beerdens nach der Zugabe der Eiweistoffe eine Zwangsbeliiftung des Substrates von unten nach oben und nach

de n Durchwachsen der Deckerdeschicht die Luftzirkulation in umgekehrter Weise durch das Substrat vorgenommen
und der Behilter gedffnet wird.
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Patentanspriiche:

1. Verfahren zur Aufzucht von Champignon in einem abdeckbaren Behélter auf der Grundlage eines
kompostiertsn, beliifteten Substrates, dadurch gekennzelchnet, daf zwischen dem Kompostieren
und Pasteurisieren dem Substrat etvia 1 Gew.-% eiweiBarme Kohlehydrate, z.B. in Form von
pflanzlichem Altdl, Fisché! oder Zucker, gleichm#Big zugesetzt wird, beim Pasteurisieren des
Substrates gleichzeitig die Deckerde im Behélter unter Einhaltung eines Zwischenraumes
zwischen dem Substrat und der Deckerde pastaurisiert wird, zum Zeitpunkt des Beerdens nach der
Zugabe der EiweiRstoffe eine Zwangsbeliftung des Substrates von unten nach oben und nach
dem Durchwachsen der Deckerdeschicht die Luftzirkulation in umgekehrter Weise durch das
Substrat vorgenommen und der Behélter gedffnet wird.

2. Behélter zur Ausfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 aus einem wannenartigen,
wiérmeisolierten Kasten mit einem Deckel und einer Beliiftungseinrichtung aus einem Ventilator
und Luftklappen, dadurch gokennzeichnet, da mindestens eine Wand des Kastens (2) abklappbar
ausgebildet und in den Kasten (2) ein Zwischenboden (1) mit einer senkrechten Trennwand (8)
unter Bildung eines waagerachten und eines senkrechten Umluftkanales (14; 16) eingeschoben
ist, die senkrechte Trennwand (8) mit einer waagerechten Trennwand (8') versehen ist, die den
Ventilator (3) aufnimmt, im oberen Bereich der senkrechten Trennwand (8) eine Umluftklappe (5)
undin einer AuBenwand liber dem Niveau des Ventilators (3) eine AuBenluftklappe (4) angeordnet
sind, im senkrechten Umluftkanal (15) ein thermohydraulischer Arbeitszylinder (16) angeordnet
ist, der mit der Umiuftkiappe (5) und der AuBenluftklappe (4) direkt gekoppelt ist und der
Ventilator (3), der thermohydraulische Arbeitszylinder (16) und ein im Behilter anzuordnender
Temperaturfiihler (17) schaltungstechnisch in einem Schaltkasten (7) am Behalter
zusammengefiihrt sind.

3. Behilter nach Anspruch 2, daclurch gekennzeichnet, daR vorzugsweise eine Stirnwand (10) des
Kastens (2) abklappbar ausgebildet ist.

4. Behilter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daR die AuRenluftklappe (4) und die
Umluftklappe (5) gegenléufig gekoppelt sind.

5. Behélter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal, der Zwischenboden (1) aus einem
Gitterrost gebildet ist.

6. Behdlter nach Anspruch 2 und 5, dadurch gekennzeichnet, da® der Zwischenboden (1) auf
Metallkugeln gelagert ist.

7. Behélter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daR zwischen der AuRenluftklappe (4) und
dem Umiluftkanal (15) ein Schwekbestoffilter angeordnet ist.

8. Behdlter nach Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, daR der Kasten (2) mit Pendelridern (9)
versehen ist.

9. Behélter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB auf die Seitenwinde des Kastens (2)
Einlegeschalen aufsetzbar sind.

10. Behdlter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf der Deckel (6) wirmeisoliert und
luftdichtschlieBend tiber Scharniere (12) am Kasten (2) befestigt ist.

11. Behilter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal im Kasten (2) ein Grenzwertmelder
angeordnet ist,

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwenclungsgehiet der Erfindung

Die Erfindung berifft ein Verfahren zur Aufzucht von Champignon in einem abdeckbaren Behélter auf der Grundlage eines
kompostierten, bellifteten Substrates sowie einen Behlter zur Ausfiihrung des Verfahrens aus einem wannenartigen,
wirmeisolierten Kasten mit einem Deckel und einer Beliiftungseinrichtung aus einem Ventilator und Luftklappen.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Zur Aufzucht von Champignon wird (iberwiegend das klassische Anbauverfahren unter Verwendung *-an komposticrtem
Pferdemist mit einem Wassergehalt von etwa 50% oder kompostierten anderen organischen Substanzen angewendet,

Bei diesem Verfahren rler Kompostierung kommt es unter Zugabe von mineralischen und organischen Niahrstoffen zu einer
bakteriellen Tatigkeit, erkenntlici. an der Temperaturerhdhung im Kompost. Nach Verbrauch des im Kompost vorhandenen
Sauerstoffvorrates wird eine Neuanreicherung an Sauerstoff durch ,Beliiften” des Kompostes durchgefiihrt, Der Kompost wird
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mehrfach umgesetat, um eine Zersetzung der organischen Stoffe zu bewirken und um durch die bakterlelle Ttigkeit eine
Beeinflussung des Kumpostes au hewirken, die dem Champignonwachstum besonders frderlich Ist. Bel der Kompostierung
werden die Schiidlinge (Nematoden und Milben aus dem Tierreich und Schadpilze und Schadbakterien aus dem Pflanzenreich)
nicht ausreichend abgetdtet. Diese kdnnen nach dem Kompostieren und Beimpfen des Kompostes mit Champignonbrut in
Konkurrenz zum Champignonmycel treten und das Myclelwachstum mehr oder weniger ungiinstig beeinflussen. Um diese
Schiidlinge zu beseltigen und auBerdem das beim Kompostieren gebi'dete Ammonlak, das ein chemischer Schidling des
Champignons ist, wesentlich zu reduzieren, wird der Kompast pasteurisiert, und zwar bel Temperaturen von etwa 65 bis 60°C.
Dazu erfolgt in den Pasteurisierungsriumen eine Aufhelzung des Kompostes, vorzugswelse mit Dampf zwecks
Aufrechterhaltung der notwendigen Feuchtigkeit.
Nach dem Pasteurisieren wird der Kompost (Substrat) mit Champlignonbrut beimpft. Die Champignonbrut ist eine in
Spezialbeirieben hergestellte Vermehrung von Champignonmycel. Fiir die Beimpfu ng des Kompostes braucht die Brut nichtvoll
sterilzusein und kann daher nach der sterilen Erzeugung unstaril abgepackt und versandtwerden. Entweder gleich anschlieBend
oder nach dem vélligen Durchwachsen des Champignonmycels durch den Kompost wird dieser mit Erde (Dackerde) gedeckt.
Etwa 14 Tage bis 4 Wochen nach dem Decken heginnt die Ernte.
Die bei dlesem Verfahren aufwendigste Kulturphase Ist das Pasteurisieren, weil die Erstellung von sterilen Riumen und deren

" Bstreiben fir das Pasteurisieren sehr hohe Investitions- und Betriebskosten erfordern. Aus dissem Gruade bleibt die Aufzucht
von Champignon im wusentlichen GroBbetrieben vorbehalten.
Um aber auch Kleinerzeugern, denen keine Riume mit den fiir die Pasteurisierung notwendigen hohen Anforderungen an
Sterilitét, insbesondere bezliglich des Vorliegens von Mematoden, zur Verfilgung stehen, die Madglichkeitder Champignonzucht
elnzurumen, ist bereits ein Varfahren zur Anzucht von Champlgnon in pasteurisiertem Kompost, der nach dem Impfen mit
Champignonmycelium unter vorgegebener Tomperatur bis zur Bildung der Hyphan gelagert wird, bekannt, bei dem das Substrat
spitestens vor Aufgabe der Deckschicht in an sich bekannte luftundurchléssige, versandfshige Umbhllungen eingsf(lit und die
Lagerung bis zur Fruchtknotenbildung an einem nicht notwendig sterilen Ort auRerhalb der zur Pasteurisierung dienenden
Réume fortgesetzt wird (DE-AS 1263506). Damit kdnnen Klelnarzeuger von einigen wenigen GroRbetrleben mit
durchwachsenem Substratfiir die eigene Ernto von Champignons versorgt werden. Sie milssen dazu aber noch das Substrat mit
einer Schicht Deckerde versehen, die zur Abtétung der in der Deckerde enthaltenen Schadorganismen einer gesonderten
chemischen oder Dampfbehandlung zu unterziehen ist, was miterheblichen Kosten fiir Energie in Form von Wérme oder Dampf
verbunden ist.
Der Aufwand fiir den Kleinerzeuger steht jedach in keinem Verhiltnis zum Ertrag, denn er muR das vorbehandelte Substrat
verhéitnismiRig teuar bezahlen, wobei oftmals scho die einzelnen Substanzen fiir den Kompost beim Kleinerzeugervorhande -
sind. Um Kleinerzeugern trotzdem die Zucht von Champignon zu erm&glichen und dabel das Problem zu beherrschen, das
Zuchtsubstrat baw. die Pilze vor Zugluft zu schiitzen, filr eine kontinuierliche, jedoch nicht zu starke Befeuchtung zu sorgen und
die fir die Pilzzucht erforderliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit stédndig aufrechtzuerhalten, wurde eine Vorrichtung aus
einem wannenartigen, wirmelsolierten Bodenkasten und einem Deckel mit LuftdurchlaBéfinungen entwickelt
(DE-GM 1994530), Das mit der Pilzbrut durchsetzte Substrat wird in den Bodenkasten eingebracht und verbleibt dort biszur Ernte
der Pilze, wobei der Innenraum des Bodenkastens diber einen, durch eine Liiftungsklappe im Deackel geflihrten Docht mit einem
auflerhalb des Bodenkastens befindlichen Wasserbehiltnis verbunden ist. Durch diese Vorrichtung wird zwar den
Kleinerzeugern die Zucht von Champignons erleichtert, die 0.g. Nachteile beziiglich des Aufwandes jedoch nicht beseitigt.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, den Aufwand fiir den Kleinanbau von Champignons zu senken,

Darlegung des Wesens der Erfindung

DerErfindung liegt dis Aufgabe zugrunde, ein Verfah+en zur Aufzuchtvon Champignon aufder Grundiage eines kompostierten,
beliifteten Substrates zu schaffen, mit dem alle bekar 1ten, notwendigen Kulturphasen wie Kompostieren, Pasteurisieren,
Konditionieren, Beimpfen des Substrates mit Pilzbrut, .\uftragen der Deckerdeschicht und Ernte in elnem Behélter ohne
2usétzliche Zufuhr von Dampf odur Wirme bei Erreichung iiblicher in GroBproduktion anfallender Ertragsmengen bezogen auf
die eingesetzte Substratmenge vorgenommen werden kb 1nen.

Dieswird erfindungsgemg dadurch erreicht, daB zwischen dem Kompostieren und Pasteurisieren dem Substrat etwa 1Gew.-%
eiweiBarme Kohlehydrate, z.B. in Form von pflanzlichem Alté), Fisch! oder Zucker, gleichm#Big zugesetzt wird, beim
Pasteurisieren des Substrates gleichzeitig die Deckerde im Bshélter unter Einhaltung eines Zwischenraumes zwischen dem
Substrat und der Deckerde pasteurisiert wird, 2ura Zeitpunkt des Beerdens nach der Zugabe der EiweiBstoffe sine
Zwangsbeliiftung des Substrates von unten nach oben und nach dem Durchwachsen der Deckerdeschicht die Luftzirkutation in
umgekehrter Weise durch das Substrat vorgenommen und der Behilter gedffnet wird.

Der Behlter zur Ausfiihrung des Verfahrens, der aus einem wannenartigen, wirmeisolierten Kasten mit einem Deckel und siner
Beliiftungseinrichtung aus einem Ventilator und Luftklappen gebiidet ist, ist dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine
Wand des Kastens abklappbar ausgebildet und in den Kasten ein Zwischenbodun mit einer senkrechten Trennwand unter
Bildung vines waagerechten und eines senkrachten Umluftkanales eingeschoben ist, die senkrechte Trennwand mit einer
waagerechten Trennwand versehen ist, die den Ventilator aufnimmt, im oberen Bereich der senkrechten Trennwand eine
Umiuftklappe undin einer AuBenwand tiber dem Niveau des Ventilators eine AuRenluftklappe angeordriet sind, im senkrechten
Umluftkaral sin thermohydraulischer Arbeitszylinder angeordnet ist, de: mit der Umluftkiappe und der AuBenluftklappe direkt
gékoppeltist und der Ventilator, der thermohydraulische Arbeitszylinder und ein im Behélter anzuordnendetr Temperaturfiihler
schaltungstechnisch in einem Schaltkasten am Behélter zusammengefiihrt sind.

In weiterer Ausbildung des Behalters ist vorzugsweise eine Stirnwand des Kastens abklappbar ausgebildet. Die AuRenluft- und
die Umluftklappe sind gegenliufig gekoppelt.
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Der Zwischenboden ist aus einem Gitterrost gebildet und auf Metallkugeln gelagert. Zwischen der AuBenluftklappa und dem
Umluftkanal ist ein Schwebstoffilter angeordnet.

Der Kasten ist mit Pendelréidern versehen und auf die Seitenwlinde des Kastens sind Einlegeschalen aufsetzbar.

Der Decke! ist ebenfalls wirmeisoliert und luftdichtschliefend dber Scharniere am Kasten befestigt. Im Kasten selbst ist ein
Grenzwertmelder angeordnet.

Ausfdhrungsbeisplel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfilhrungsbelspiel niher erléutert werden. Die zugehdrige Zelchnung zelgtin
schematischer Darstellung den Behiter im Schnitt.

Der Behtlter besteht aus einem waiinerartigen, wirmelsolierten Kasten 2 mit einem wirmelsolierten und luftdichtschlieBenden
Deckel 6, der tiber Scharniere 12 an einer Seitenwand des Kastens 2 befestigtist. Als glinstig hat sich erwiesen, den Kasten 2 aus
Verbundplatten herzustellen und die Obarflichen der Seitenwénde innen entsprechend zu vergiiten. Mindestens eine Wand des
Kastens 2 ist abklappbar ausgebildet, vorzugswelse ist das eine Stirnwand 10. In den Kasten 2 ist von der Stirnwand 10 her ein
Zwischenboden 1 miteiner abschiieBenden senkrechten Trennwand 8 unter Bildung eines waagerechten Umluftkanales 14 und
eines senkrechten Umluftkanales 16 eingeschoben. Die senkrechte Trennwand 8 ist mit einer waagerechten Trennwand 8'
versehen, die bis zu der andaren Stirnwand 13 reicht und den senkrechten Umiluftkanal 15 tellt. Die waagerechte Trennwand 8'
nimmt einen Ventilator 3 auf, Im oberen Bereich der senkrechten Trennwand 8 ist eine Umluftklappe 5 angeordnet. In einer
AuBenwand, vorteilhafierwaeise in der Stirnwand 13, ist {iber dem Niveau des Ventilators 3 eine AuBenluftkiappe 4 angeordnet.
2Zwischen der AuBenluftklappe 4 und dem Umluftkanal 15 ist ein Schwebstofffilter vorgesehen. Im Ubergang vom senkrechten
Umluftkanal 15 2um waagerechten Umluftkanal 14 ist ein thermohydraulischer Arbeitszylinder 16 angaordnet, der mit der
Umlufiklappe 5 und der AuBenluftklappe 4 direkt gekoppelt ist, wobei die Klappen gegenléufig gekoppelt sind. Der Ventilator 3,
der Arbeltszylinder 16 und ein im Behéiter anzuordnender Temperaturfiihler 17 sind schaltungstechnisch in einem
Schaltkasten 7 am Behiilter zusammengefafit. '

Dar Zwischenboden 1 ist aus einem Gitterrost gebildet und auf Metallkugeln gelagert. Der Kasten 2 ist mit Pendelrdern 9
versehen. Im Kasten 2 ist ein Grenzwertmelder angeordnet. Auf die Seitenwiinde des Kastens 2 sind Einlegeschalen so
aufsetzbar, daB der Deckel 6 geschlossen werden kann.

Zur Aufzucht von Champignon in dem Behilter werdan die vorgemischten und gewésserten Ausgangsstoffe in Formvon
Pferdemist, Stroh, Hihnerdung und Gips bei aufgeklapptem Deckel 8, gebffneter Stirnwand 10 und entferntem
Zwicchenboden 1 auf dem aus<slegten Bodenrost aufgesetzt und gleichméRig verfestigt. Bel den AbmaBen des Behélters von
2,5m in der Lénge sowie 1 m in der Breite und Hohe ergibt sich ein Volumen von 2,5m?. Der Zwischenraum unter dem Bodenrost
hat Verbindung zur AuBenluft.

Die einsetzende Mikrobentatigkeit und die wérmedémmende Hiille des Kastens 2, deren Démmwert nicht gréBer als 0,3K sein
soll, garantieren das Erreichen eines fiir die Kompostierung notwendigen Temperaturniveaus von etwa 65 bsi 85°C ohne
Wirmeverluste an den AuBenflichen bei fiir eine aerobe Verglirung notwendiger Luftzufuhr (iber den Zwischenraum unter dem
Bodenrost.

Nechverschiedenen Umsetzungen, d.i1. Lockerung, Mischen und erneutem Aufsetzen, wird dasim Volumen geschrumpfte, nun
kompostierte Substrat erneut in dern Behélter gleichmiBig aufgesetzt. Zuvor jedoch wurden der Zwischenboden 1 mit den
Trennwinden 8; 8’ und der Ventilator 3 in den Kasten 2 eingesetzt.

Mit dem SchlieBen der Stirnwand 10 und des Deckels 6 befindet sich das etwa 1t wiegende Substrat fiir die Kulturphase der
Pateurisierung allseitig geschlossen und wirmeisoliert in dem Behdilter.

Nun wird dem Substrat etwa 1 Gew.-% eiweiRarme Kohlehydrate, 2.B. in Form von pflanzlichem Alt8|, Fischdl oder Zucker,
gleichm&Big zugesetzt. Dadurch wird eine Mikrobentatigkeit im Substrat (aerobe Vergdrung) angeregt und die fir die
Pasteurisierung erforderliche Temperatur von 57 bis §8°C immer mit Sicherheit arreicht, ohne daB eine zusétzliche
Dampfzufithrung bzw. Aufheizung erforderlich ist. Durch den eingeschalteten Ventilator 3 zirkuliet Umluft von der
Kotnpostoberiléche iiber die Umluftkanle 14; 15 bis zum Zwischenboden 1. Infolge des Zirkullerens wird fir alle Substratteile
eine anndhernd gleiche Sauerstoffversorgung bei gleichbleibender Temperatur gewahrleistet, wobei dies (iber die Zumischung
von AuBenluft iber die AuBenluftklappe 4 erfolgt, die von dem thermohydraulischen Arbeitszylinder 16 gesteuert wird.

Der Schwebstoffilter verhindert das Eintragen von Bakterien in das Substrat iber die AuBenluft.

Vor Beginn der Pasteurisierungsphase wird die Deckerde in Cinlegoschalen gefiillt, die auf die Seitenwiinde des Kastens 2
aufgesetzt werden. Dabei ist es giinstig, wenn zwischen den Einlegeschalen und dem Substrat ein kleiner Zwischenraum
verbleibt. Mit diesem Vorgang werden gleichzeitig chne zusiitzliche Arbeitsgénge das Substratund die Deckerde pasteurisiert.
Die Wirmeerzeugung findet im Substra statt. Bei Betrieb des Ventilators 3 wird die Luft (iber den Umluftkanal 15 an dem
Arbeitszylinder 16 vorbeigefiihrt, der entsprechend der vorhandenen Lufttemperatur die Umluftklappe 5 und die
AuBenluftklappe 4 in Abhéngigkeit der vorhandenenzu der im Behlter gawlinschten Temperatur betétigt. Die fiir die einzelnen
Kulturphasen gewiinschten Temperaturen sind dazu im Schaltkasten 7 einzustellen. Der Ventilator 3 ist zum einen mit dem
thermohydraulischen Arbeitszylinder 16 und zum anderen mit einem Temperaturfiihler 17 gekoppelt, der im oberen Bereich des
Substrates anzuordnen ist. Uber den Temperaturfiihler 17 wird bei der Uberschreitung der Solitemperatur der Ventilator 3
ausgeldst,

Nach dem Beimpfen des Substrates mit Pilzbrut werden durch den kombinierten Betrieb des temperaturfiihlerabhéingigen
Ventilatorbetriebes tiber den Schaltkasten 7 und der thermohydraulischen Regelung der Umluftklappe 5 und der

- AuRenluftklappe 4 optimale Bedingungen bei 25°C fiir die Substratbesiedelung durch das Pilzmycel geschaffen.

Zum Zeitpunkt des Beerdens nach der Zugabe der Eiweifstoffe wird durch einen erneuten Ventilatorbetrieb eine
Zwangsbeliiftung des Substrates von unten nach oben vorgenommen. Das erméglicht in jedem Fall ein sicheres Beherrschan
der durch die EiweiBzugabe immer eintretenden Temperaturerhdhungen. Die zusammen mit dem Substrat pasteurisierte
Deckerde wird nun auf das Suhstrat augeschiittet und gleichr, #Big verteilt. Das Einwachsen des Pilzmycels fiihrt unter den
Bedingungen des geschlossenen Behditers zu einem kompakten, kréftigen und schnellen Durchwuchs in die Deckerde. Nach
dem Durchwachsen und anschlieBenden Aufrauhen der Deckerde wird der Deckel 6 des Behiilters gedffnet und die
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Luftziriulation durch das Substrat umgekehrt, d. h., die Luft wird von oben nach unten gefiihrt, wobei der Ventilator 3 nur durch
den Temperaturfithler 17 gesteuer* wird.

Dadurch wird die Bildung von Kondanswasser in der Grenzschicht zwischen der Deckerde und dem Substrat und als Folge eine
Fa isbildung und Stérung des Néhrstofftransportes durch das Pilzmycel verhindert,

Durch die erfindungsgeméBe Lésung ist es dem Champignonbauern méglich, die sonst im Kleinanbau nicht zu realislerende
Pasteurlsierung des Substrates vorzunehmen und damit die Grundlage fir ein sonet nur in speziell ausgerilsteten GroB8anlagen
(Dampferzeugung, Isolierung, Klimatisierung) errelchbaren Ertrag zu schaffen und somit langfristige Anbausicherheit
hinsichtlich Krankheits- und Schidlingsbelastung (Virus) 2u gewdhrlelsten, Unter Nutzung energieoptimaler Biotechnologie
kann der Kleinerzeuger eine optimale Substratausnutzung durch den Kulturpliz erreichen. Dabei ist nur ein geringer
Energlebedarf fir die Luftzirkulation, d.h. filr das Betreiben des Ventilators, erforderli.h. Die Klappenbetétigung fir die
Temperaturregelung (ber den thermohydraulischen Arbeitszylinder 16 erfolgt energlelos durch die Eigenwérme des im
Substrat ablaufanden biclogischen Prozesses, Die einzelnen Substanzen fir den Kompost sind beim Kleinerzeuger oftmals
schon vorhanden und erfordern dabei keinen finanziellen Aufwand.
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